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引  言

  JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列

规范。
本规范代替JJG331—1994 《激光干涉比长仪》。与JJG331—1994相比,除编辑性

修改外,主要技术变化如下:
———用激光干涉比长仪的示值误差代替比长仪的准确度;
———修改了测量重复性校准及其数据处理方法;
———增加了瞄准重复性及其校准方法;
———删除了激光平行光束的均匀性、干涉条纹的对比度及输出信号的质量、测量光

束与运动方向的一致性、工作台运动速度均匀性等检定项目;
———增加了对影像测头瞄准系统的相关校准项目;
———增加了附录A激光干涉比长仪示值误差的测量不确定度评定示例。
本规范历次版本发布情况为:
———JJG331—1994。
———JJG331—1983。
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激光干涉比长仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为 (0~1000)mm的激光干涉比长仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG73—2005 高等别线纹尺

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 最小线纹测量间隔 minimumlinemeasurementinterval
激光干涉比长仪能够有效测量的线纹尺最小刻线间隔。

4 概述

激光干涉比长仪是以激光波长为测长基准,直接测量线纹尺、线性位移传感器、激

光干涉仪等线值类长度测量标准的仪器。激光干涉比长仪由机械主体、测长系统、瞄准

系统、运动控制系统、照明系统、环境参量测量系统及数据处理系统等部分组成,典型

结构如图1所示。测长系统包括稳频激光光源、干涉光路、波长修正系统等;瞄准系统

采用光电显微镜或影像测头等进行刻线瞄准或读数。

图1 激光干涉比长仪
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